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摘要(译)

本发明提供一种液晶显示装置，其中即使在使用光取向技术的情况下，
也可以稳定地获得优异的余像特性。 本发明提供一种液晶显示装置，其
包括具有取向膜的TFT基板，与TFT基板相对配置且在其上形成取向膜的
相对基板，以及夹在所述取向膜之间的液晶层，所述取向膜膜是通过照
射偏振光可以提供液晶取向抑制力的材料，取向膜表面上的氧原子比率
高于取向膜中的氧原子比率。
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